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摘要(译)

提供一种OLED及其制造方法，其中，当形成反射层图案时，用于像素电
极的薄层在发光区域的边缘处开口以形成像素电极，而无需额外的光刻
和蚀刻工艺通过在反射层图案的边缘下方，即在发射区域的边缘下方通
过过蚀刻形成底切，从而简化工艺并提高产量。
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